
플라즈마 화학증착공정 개선 가능
표준과학연구원 , 나노 크기의 오염입자 측정기술 세계최초 개발

한국표준과학연구원의 정광화 박사팀이 반도체 제조 플라즈마 공정에서 나노크기의 오염입자를 측정하는

기술 을 세계 최초로 개발했다.

개발기술은 레이저 백열법(Laser-Induced Incandescence)을 이용한 것으로, 진공중의 입자가 높은 에너지의

레이저광과 충돌하여 가열되면 곧 복사선을 내게 되는데 이 복사선의 세기로부터 오염입자의 농도를, 복사선

의 상승 및 소멸시간으로부터 입자의 크기를 측정하는 첨단기술이다.

신 측정기술은 또 반도체 제조공정인 플라즈마 화학증착 공정이나 식각공정에서의 오염입자의 크기를 정량

적으로 측정할 수 있게 함으로써 공정개선 뿐만 아니라 차세대 반도체 공정 및 나노소자 제작공정에서도 사용

될 수 있는 핵심기술이다.

측정기술 개발은 과학기술부가 특정연구개발사업의 일환으로 추진중인 진공기술기반구축사업으로 수행되고

있으며, 1단계인 1999년부터 2003년까지 4년간 정부출연금 100억원의 예산으로 72항목의 진공특성 종합평가

장치들을 구축하는 사업이다.

현재 28개 항목의 특성을 평가할 수 있는 장비가 확보돼 국내의 진공부품·소재의 평가와 인증에 활용하고

있으며, 진공부품의 국산화와 해외시장 개척에 큰 도움이 되고 있다.

진공기술기반구축사업 평가장치 상시 이용기업의 지원내용

회 사 명 지 원 내 용 활 용 성 과

S전자

Dry Pump 성능검사 및 비교

조건별 펌프 배기속도 비교

부품교체 내역별 펌프 성능비교

펌프 진동 및 소음 측정

반도체 생산 공정의 진공 배기 및 제어 계통 평

가에 활용

소음 및 진동원의 파악으로 공정환경 개선

L전자 (창원)
냉장고/냉동기 배관 Le a k 측정

냉장고/냉동기 배관 조건에 따

른 잔류기체 측정

대형 냉장고/냉동기 생산공정 평가 및 개선

신공정 도입 여부결정

냉장고 성능 향상

L전자 (구미) EL 장비 Outga ss ing 측정
Compute r 용 모니터 pilot 생산 설비 설치

상태평가, 문제점 진단 개선유도

L전자 연구소 냉동기 부품용 재료 MLT측정 특수 냉동기 국산화

(주)H 전자) TV 전자총 TDS 측정 TV 전자총재료 국산화 da ta 제공

S 전관

CRT 부품 Outga ss ing
CRT 배기속도

소형 밀폐 부품 내 기체 분석

TV 브라운관 수명연장 공정 line 진단

새로 도입되는 공정 요소영향 평가

생산성 향상효과

D- K기술원 박막 TDS 측정 Dis play용 박막 개발단계의 진공특성 data제공

I- W센터 위성 부품 MLT측정, TDS 측정

위성 부품용으로 사용 가능한 재료, 부품 판별

(기판, 전기소자 등)
위성 부품 국산화

K (D 센터) 밀폐용기 Lea k 측정
Dis play 장치 밀봉접합 방법 평가 문제점 진단

신 디스플레이 장치 개발에 기여

C- univ 핵 연료봉 용기 Lea k 시험 원자력 안전에 사용

H- 연구원 MLT, TDS 측정 협의 중
항공우주 부품 사용 가능한 재료/부품 판별

위성 부품 국산화

A- Ko rea Dry 펌프 종합 특성 시험
펌프성능 측정의 범용측정으로 비교 검증

반도체 공정 적용 검증

L- V Ko rea Dry 펌프 종합 특성 시험 음향 진동원의 파악으로 소음 절감요인 파악

S- E(주) Dry 펌프 종합 특성 시험
Ove rha ul 펌프의 부품교체에 따른 배기성능의

변화 예측
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(유)W- 진공
유회전펌프 도달 진공도 소음 환경

내구성

국산 펌프의 질적 성능 향상 및

신뢰성 구축

S- W
Gate Va lve , 사각 진공밸브 Lea k,
사용진공도, 허용차압, Outgass ing

대형Gate va lve 국산화

(주)V- T Ion Pump 도달진공도, 배기속도
국산 이온펌프의 신뢰성 회복 및

외국산 펌프 대체 효과

(주)A- P 고에너지 충격 진공특성 자체 설계 제작 및 국산화

U- T
Angle Va lve , In- line Va lve의 Le a k,
사용진공도, 허용차압

진공 밸브 국산화

O- I
진공용 Quick Cla mp, Lea k, 압력증

가율
냉장고 및 냉동기용 진공부품 국산화

U- O
진공게이지 직선성, 반복도, 온도특성,
기체별 특성

열전도형 게이지 개발 및 특성 평가

기술지원으로 국산화 기반구축

(주)G- T
열전도형 및 열음극형 진공게이지

직선성/반복도, 온도특성, 기체별 특성

진공게이지 개발 및 특성평가 기술 지

원으로 국산화 기술확보

(주)H- T
열전도형 진공게이지 직선성, 반복도,
온도특성, 기체별 특성

열전도형 게이지 개발 및 특성 평가

기술지원으로 국산화 기술확보

(주)A- L
램프공정 배기특성, 램프내 잔류

기체 분석

불순물 및 램프의 수명 예측 및

제조공정 개선

H- T(주) 플라즈마 진단 활용분야

G.- Tec 식품용 진공용기 배기특성, 밀봉특성 식품용 진공용기 국산화

L 전자기술원 Dis play용 박막 Outga ss ing 측정
휴대 전화 모니터 colo r 화면 개발에

필요한 특성 data 제공.
S- - L 코리아(주) Porta ble Lea k Detector 반도체 장비 진단용

W정밀공업(주) He rmetic Asse mbly
이종접합재료

진공 특성 평가

전자부품 국산화

S- J전광(주) Pilot La mp
잔류기체 분석 및 불량요인 파악

특수 la mp 국산화 및 품질개선

(주)E5 sys 열영상 조준경(개인화기용)
MIL s pec에 따라 시험

군수품 국산화

Y- 엔지니어링 Pe ndulum Va lve , 65050 Pe ndulum형 진공밸브 국산화

D- 전기 Freon Ta nk, Pump
배관·열교환기, 방열판 lea k특성 검사

대형 냉동장치 국산화

S- ENG Meta l Filte r Filte r 국산화

C U- E 열량계, 망가닌 열량계 성능 개선

(주)U- hitech Air Va lve , Regulato r 진공밸브 및 re gulator 국산화

2단계에서는 미래유망 신기술개발에 대비한 극청정 진공기술 평가장비를 구축할 예정이다.

아울러 진공기술 기반구축으로 연간 약 300건의 외부평가 이용자의 수요를 충족하고 있으며, 진공기술교육,

산학연교류회, 기술상담 및 자문, 산학연 콘서시엄을 통한 기술이전 및 기술데이터 제공 등을 지원하고 있다.

2001년에는 자체 홈페이지(http://www.vacuum.or.kr)를 개설·운영해 약 13만명의 방문자 수를 기록하는 등

진공기술의 확산을 꾀하고 있다.
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